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Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся компетен-

ций, заключающихся в способности: 

– использовать закономерности физики вакуума в профессиональной дея-

тельности; 

– налаживать, испытывать и проверять работоспособность измерительно-

го, диагностического, технологического оборудования, используемого для раз-

личных научно-технических, технологических, производственных задач в обла-

сти электроники и наноэлектроники; 

– разбираться в вопросах влияния технологического процесса с использо-

ванием вакуума на изготовление изделий электронной промышленности; 

– выполнять расчет и выбирать вакуумные системы в соответствии с тех-

ническим заданием с использованием средств автоматизации проектирования. 

 

Задачи изучения дисциплины:  

– формирование представления об общих физико-химических закономер-

ностях, лежащих в основе вакуумных технологических процессов получения 

материалов и структур микроэлектроники;  

– выбор высоковакуумных технологических процессов для заданных объ-

ектов микро- и наноэлектроники;  

– поиск новых конструктивно-технологических решений для реализации 

поставленных задач. 

 

Перечень формируемых компетенций:  

ПК-7: способность идентифицировать новые области исследований, новые 

проблемы в сфере физики, проектирования, технологии изготовления и примене-

ния микроэлектронных приборов и устройств. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (з.е.): 3. 

Форма итогового контроля по дисциплине:  зачет 


